




















































































































































































专利名称(译) 内窥镜洗涤消毒系统、内窥镜以及内窥镜洗涤消毒装置
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摘要(译)

本发明提供一种内窥镜洗涤消毒系统、内窥镜以及内窥镜洗涤消毒装
置。在内窥镜洗涤消毒装置(1)的洗涤消毒槽(4)内设有与内窥镜主体(101)
的连接部(105a)接合的内窥镜连接部(31)，并且设有与内窥镜主体(101)
的各管道(106～109)连接的承接侧接头(36a～39a)。在对内窥镜主体
(101)进行洗涤消毒时，在以按规定定位在内窥镜连接部(31)上的状态下
将连接部(105a)相对设置后，如果接通开关，则配设在内窥镜连接部(31)
上的电磁铁被励磁，并通过所产生的磁力来吸附固定连接部(105a)。
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